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摘要(译)

一种制造有机发光显示装置的方法，包括：制备具有第一表面和与第一
表面相对的第二表面的基板;形成从第一表面到第二表面穿透基板的通孔;
在基板上形成防湿层;在基板上形成多个有机发光二极管;从多个有机发光
二极管中去除与通孔相邻的有机发光二极管，其中可以通过顺序蒸汽渗
透（SVI）工艺在基板上形成防湿层。
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